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１．概要（Summary） 

ウェットブラスト加工を施した撥水性基材表面にナノレ

ベルの構造体が構築されているかどうかを，高精細集束

イオンビーム装置（He/Ne イオン）を用いて観察した． 

観察の結果，加工によってナノレベルの凹凸が形成さ

れていることを確認した． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高精細集束イオンビーム装置（He/Ne イオン） 

【実験方法】 

ウェットブラスト加工前後の撥水性基材の表面にタング

ステンコートを施し，その後高精細集束イオンビーム装置

（He/Ne イオン）で表面状態を観察した． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 本開発では，撥水性基材にウェットブラスト加工を

施すことにより，ナノ構造体を構築した． 

 構築したナノ構造体を高精細集束イオンビーム装置

（He/Ne イオン）で観察した結果を Fig. 1に示す．Fig. 1

からわかるように，ピッチが概ね 100nm程度の構造体

を構築できたことがわかる． 

４．その他・特記事項（Others） 
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ナノ構造体、防汚フィルム及びターゲット 

（特願 2020-085745号） 
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Fig. 1 With a high-definition focused ion beam 

device (He / Ne ion) Results of observing the 

surface of the water-repellent substrate 


